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Informacje o niniejszym dokumencie

Memosens Wave CKI50

1 Informacje o niniejszym dokumencie

1.1

Ostrzezenia

Struktura informacji

Funkcja

A\ NIEBEZPIECZENSTWO

Przyczyny (/konsekwencje)
Konsekwencje nieprzestrzegania
(jesli dotyczy)

» Dziatania naprawcze

Ostrzega przed niebezpieczng sytuacja.
Zaniechanie unikania niebezpiecznych sytuacji moze doprowadzié
dogmierci lub powaznych obrazen.

A\ OSTRZEZENIE

Przyczyny (/konsekwencje)
Konsekwencje nieprzestrzegania
(jesli dotyczy)

» Drziatania naprawcze

Ostrzega przed niebezpieczng sytuacja.
Zaniechanie unikania niebezpiecznych sytuacji moze doprowadzié
do$mierci lub powaznych obrazen.

A PRZESTROGA

Przyczyny (/konsekwencje)
Konsekwencje nieprzestrzegania
(jesli dotyczy)

» Drziatania naprawcze

Ostrzega przed niebezpieczng sytuacja.
Niemoznos¢ unikniecia tej sytuacji moze spowodowac érednie lub powazne
uszkodzenia ciata.

NOTYFIKACJA

Przyczyna/sytuacja
Konsekwencje nieprzestrzegania
(jesli dotyczy)

» Drziatanie/uwaga

Ten symbol informuje o sytuacjach, ktére moga spowodowac uszkodzenie
mienia.

1.2 Symbole

Symbol Znaczenie

a Dodatkowe informacje, wskazowki
Dozwolone lub zalecane

(Y44 Zalecane

Niedozwolone lub niezalecane
Odsytacz do dokumentacji przyrzadu
B Odsytacz do strony

Odsytacz do rysunku

Le Wynik kroku

1.3

Piktogramy na przyrzadzie

Piktogram

Znaczenie

AN\ -]

Odsytacz do dokumentacji przyrzadu

Endress+Hauser
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1.4 Dokumentacja uzupeiniajgca

W Internecie, na stronie produktowej dostepne sg nastepujgce dokumenty, bedace
uzupetnieniem niniejszej instrukeji obstugi:

Karta katalogowa Memosens Wave CKI50, TI01431C

Instrukcja obstugi Liquiline CM44P, BA01954C

W przypadku czujnikéw z dopuszczeniem do stosowania w strefach zagrozonych
wybuchem, z instrukcja obstugi dostarczana jest "Instrukcja bezpieczeristwa Ex" (XA).

» Jesli przyrzad pracuje w strefie zagrozonej wybuchem nalezy $cisle przestrzegac zalecen
podanych w instrukcji bezpieczenistwa Ex (XA).



Podstawowe zalecenia dotyczace bezpieczenstwa Memosens Wave CKI50

2 Podstawowe zalecenia dotyczace
bezpieczenstwa

2.1 Wymagania dotyczace personelu

= Montaz mechaniczny, podtgczenie elektryczne, uruchomienie i konserwacja urzadzenia
moga by¢ wykonywane wytacznie przez wykwalifikowany personel techniczny.

= Personel techniczny musi posiada¢ zezwolenie operatora zaktadu na wykonywanie
okreslonych czynnodci.

= Podtaczenie elektryczne moze by¢ wykonywane wylacznie przez elektryka.

= Personel ten jest zobowigzany do uwaznego zapoznania sie z niniejszg instrukejg obstugi
oraz do przestrzegania zawartych w niej zalecen.

= Awarie punktu pomiarowego moga by¢ naprawiane wytgcznie przez upowazniony i
przeszkolony personel.

ﬂ Naprawy nie opisane w niniejszej instrukcji moga by¢ wykonywane wytgcznie w
zaktadzie produkcyjnym lub przez serwis Endress+Hauser.

2.2 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Spektrometr procesowy jest stosowany do analizy cieczy bezposrednio w instalacji
procesowej (inline). Jest on przeznaczony do pomiaru barwy z wykorzystaniem
spektroskopii VIS (w zakresie $wiatta widzialnego). Urzadzenie moze mierzy¢ i okreslaé
barwe, zmiany barwy lub doktadnos$¢ barwy cieczy.

Uzytkowanie przyrzadu w sposob inny, niz opisany w niniejszej instrukcji, stwarza
zagrozenie bezpieczenstwa oséb oraz uktadu pomiarowego i z tego powodu jest
niedopuszczalne.

Producent nie bierze zadnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane niewlasciwym
zastosowaniem lub zastosowaniem niezgodnym z przeznaczeniem.

2.3 Bezpieczenstwo pracy

Uzytkownik zobowigzany jest do przestrzegania nastepujgcych wytycznych warunkujgcych
bezpieczenstwo:

= Wskazowki montazowe

= [ okalne normy i przepisy

= Przepisy dotyczace ochrony przeciwwybuchowej

Kompatybilno$é elektromagnetyczna

= Przyrzad zostat przetestowany pod kagtem kompatybilnosci elektromagnetycznej zgodnie
z aktualnymi normami miedzynarodowymi obowigzujacymi dla zastosowan
przemystowych.

= Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna dotyczy wytgcznie urzadzenia, ktore zostato
podiaczone zgodnie ze wskazdéwkami podanymi w niniejszej instrukeji obstugi.

2.4 Bezpieczenstwo eksploatacji

Przed uruchomieniem punktu pomiarowego:
1. Sprawdzi¢, czy wszystkie potgczenia sg poprawne.

2. Nalezy sprawdzi¢, czy przewody elektryczne i podtgczenia wezy gietkich nie sg
uszkodzone.

3. Nie uruchamia¢ urzadzen uszkodzonych i zabezpieczy¢ je przed przypadkowym
uruchomieniem.

6 Endress+Hauser
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4. Oznaczy¢ uszkodzone produkty jako wadliwe.

Podczas pracy:

» Jesli uszkodzenia nie mozna usungc:
nalezy wylgczy¢ urzadzenie z obstugi i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przypadkowego
uruchomienia.

A\ PRZESTROGA

Programy czyszczace pozostaja wiaczone podczas wzorcowania i prac

konserwacyjnych.

Niebezpieczenstwo uszkodzenia ciata spowodowanych medium lub $rodkiem czyszczgcym!

» Wylaczy¢ wszystkie aktywne programy.

» Wigczy¢ tryb serwisowy.

» Podczas testowania funkcji czyszczenia nalezy nosi¢ odziez, okulary i rekawice
ochronne lub stosowaé inne odpowiednie $rodki bezpieczenstwa.

2.5 Bezpieczenstwo produktu

2.5.1 Najnowoczesniejsza technologia

Urzadzenie zostato skonstruowane i przetestowane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy
technicznej i opuscito zaktad producenta w stanie gwarantujgcym bezpieczng i niezawodng
eksploatacje. Spetnia ono obowigzujgce przepisy i Normy Europejskie.



Opis produktu Memosens Wave CKI50

3 Opis produktu

3.1 Konstrukcja produktu

|
jl%
J

A0037587

®

1 Spektrometr procesowy CKI50

Szczelina pomiarowa
Przytqcze procesowe
Modut elektroniki
Przytqcza wody chtodzqcej
Gtowica pomiarowa

vl W N =

Spektrometr procesowy moze wykonywac¢ pomiary bezposrednio w medium procesowym,
bez koniecznosci poboru prébek.

Modut elektroniki zawiera wszystkie niezbedne moduty elektroniczne:
= Zasilacz
= Zrodia $wiatta
= Spektrometr

Odbiera sygnaty pomiarowe i przetwarza je cyfrowo na warto$¢ mierzona.
= Mikrokontroler

Odpowiada za sterowanie wewnetrznymi procesami i przesytanie danych.
= Procesor

Zrédio $wiatta zastosowane w spektrometrze procesowym:
Zaréwka halogenowa: 380 ... 830 nm

3.2 Zasada pomiaru

Spektrometr procesowy wykorzystuje sygnaty optyczne do analizy medium. Informacje
dotyczace medium sg nastepnie przesytane jako mierzone parametry. Przetwornik
umozliwia wyswietlanie mierzonych parametréw. Mozna je wykorzystac¢ do
monitorowania lub bezposredniego sterowania procesem.

Spektrometr procesowy mierzy porcje prébki znajdujaca sie w szczelinie gtowicy
pomiarowej. Naswietlanie préobki powoduje interakcje pomiedzy prébka a padajagcym
$wiattem. Swiatto przechodzgce przez probke i okno obserwacyjne jest zbierane i
analizowane przez modut elektroniki. Widmo zebranego $wiatla jest nastepnie
analizowane i obliczany jest odpowiedni parametr pomiarowy.

8 Endress+Hauser
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=
N
w

A0037674

®

2 Pomiar absorpcji

Zrédto $wiatla

Okna optyczne

Detektor

Kierunek przeptywu medium

W N =

Wiazka $wiatta emitowana przez Zrodto przechodzi przez okna optyczne i medium.
Detektor wykonuje pomiar padajacej wigzki swiatta > & 2, B 9.

3.2.1  Absorpcja promieniowania
Pomiar jest oparty na prawie Lamberta-Beera.

Prawo to gtosi, ze wystepuje liniowa zalezno$¢ miedzy absorpcjg $wiatta a stezeniem
substancji pochtaniajacej:

A =-logyg (I/Ig) =€-c- OPL

A Absorpcja

I Natezenie wigzki $wiatta padajacej na detektor

Ip Natezenie wigzki $wiatta emitowanej przez zrodto $wiatta
€ Wspétczynnik absorpcji

c Stezenie

OPL Dhugosc¢ $ciezki optycznej

Endress+Hauser 9
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4 Odbidr dostawy i identyfikacja produktu

4.1 Odbioér dostawy

1. Sprawdzi¢, czy opakowanie nie jest uszkodzone.
“= Powiadomi¢ dostawce o wszelkich uszkodzeniach opakowania.
Zatrzymac uszkodzone opakowanie, dopdki wszelkie zwigzane z tym sprawy nie
zostana rozstrzygniete.
2. Sprawdzi¢, czy zawarto$¢ nie ulegta uszkodzeniu.

-~ Powiadomi¢ dostawce o wszelkich uszkodzeniach zawartos$ci.
Zatrzymac uszkodzony wyrob, dopoki wszelkie zwigzane z tym sprawy nie
zostang rozstrzygniete.

3. Sprawdzi¢, czy dostawa jest kompletna i niczego nie brakuje.
 Poréwnaé dokumenty wysytkowe z zamdwieniem.

4. Pakowac wyréb w taki sposob, aby byt odpowiednio zabezpieczony przed uderzeniami
i wilgocig na czas przechowywania i transportu.

L~ Najlepszg ochrone zapewnia oryginalne opakowanie.
Sprawdzi¢, czy warunki otoczenia nie przekraczajg dopuszczalnego zakresu.

W razie watpliwosci prosimy o kontakt z dostawcg lub lokalnym biurem sprzedazy Endress
+Hauser.

4.2 Identyfikacja produktu

4.2.1 Tabliczka znamionowa

Na tabliczce znamionowej podane sg nastepujgce informacje o przyrzadzie:
= Dane producenta

» Rozszerzony kod zaméwieniowy

= Numer seryjny

= Informacje i ostrzeZenia dotyczgce bezpieczenstwa

» Nalezy poréwnac dane na tabliczce znamionowej z zaméwieniem.

4.2.2  Identyfikacja produktu

Strona produktowa

www.endress.com/cki50

Interpretacja kodu zaméwieniowego

Kod zamoéwieniowy oraz numer seryjny przyrzadu jest zlokalizowany w nastepujgcych
miejscach:

® na tabliczce znamionowej,

= w dokumentach przewozowych

Dostep do szczegétowych informacji o produkcie

1. Strona www.endress.com.

2. Wyszukiwarka (symbol szkta powiekszajacego): Wprowadzi¢ poprawny numer
seryjny.

3. Nacisng¢ symbol szkta powiekszajgcego.
~ W oknie wyskakujgcym zostanie wyswietlony kod zaméwieniowy.

Endress+Hauser
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Memosens Wave CKI50 Odbiér dostawy i identyfikacja produktu

4. Klikna¢ karte przegladu produktu.

L~ Otworzy sie nowe okno. Mozna w nim wprowadzi¢ informacje dotyczace danego
przyrzadu, w tym dokumentacje produktu.

Adres producenta

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstrafie 24

70839 Gerlingen

Niemcy

4.3 Zakres dostawy

W zakres dostawy wchodza:

= 1 spektrometr procesowy w wersji zgodnej z zamoéwieniem,

= ] pamiec¢ USB,

= 1 instrukcja obstugi

= Instrukcja bezpieczenstwa Ex (dotyczy wersji z dopuszczeniem do uzytku w strefach
zagrozonych wybuchem)

4.4 Certyfikaty i dopuszczenia

Aktualne certyfikaty i dopuszczenia dla produktu dostepne sg na odpowiedniej stronie
produktowej www.endress.com:

1. Wybrac¢ produkt, korzystajac z filtrow i pola wyszukiwania.
2. Otworzy¢ strone produktows.
3. Wybra¢ Do pobrania.

Endress+Hauser 11



Montaz przyrzadu Memosens Wave CKI50

5 Montaz przyrzadu

5.1 Zalecenia montazowe

5.1.1 Wymiary
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A0037519

3 Wymiary spektrometru CKI50. Wymiary: mm (cale)

5.1.2 Wskazowki montazowe

A\ OSTRZEZENIE

Wyciek medium procesowego

Ryzyko uszkodzenia ciata wskutek wysokiego ci$nienia, temperatury lub chemicznych

wiasnosci medium!

» Montaz urzgdzenia w instalacji procesowej lub zbiorniku jest dopuszczalny w stanie
bezcisnieniowym i po opréznieniu z medium.

» Zakladac okulary i rekawice ochronne oraz odziez ochronna.

12 Endress+Hauser



Memosens Wave CKI50 Montaz przyrzadu

A\ OSTRZEZENIE

Urzadzenie niewtasciwie zamocowane
Ryzyko uszkodzenia ciata przez spadajgce cze$ci urzgdzenia!
» Zamocowac odpowiednio urzadzenie.

= Wybra¢ miejsce montazu umozliwiajgce tatwy dostep do urzgdzenia. Z tego punktu
widzenia szczegélnie korzystny jest montaz w bypassie.

= Spektrometr procesowy powinien by¢ zamontowany przed requlatorami ci$nienia. Praca
urzadzenia pod ci$nieniem uniemozliwia powstawanie pecherzykéw powietrza lub gazu.

= Montowac spektrometr procesowy w miejscach, gdzie przeptyw jest ustalony.

= Spektrometr procesowy nalezy montowac¢ w miejscu, w ktéorym wystepujg jak
najmniejsze drgania.

= Nie montowac spektrometru w miejscach, w ktérych moze gromadzi¢ sie powietrze lub
pecherzyki piany, ani w miejscach, w ktérych na elementach optycznych czujnika moze
osadzac sie zawiesina.

= Spektrometr ustawi¢ w taki sposob, aby strumien medium przeptukiwat szczeline
pomiarows.

= Zamontowac spektrometr w taki sposéb, aby mogt by¢ czyszczony inline.

5.1.3  Pozycja montazowa

A0037673

4 Kierunek przeptywu medium (strzatki)

» Ustawic¢ urzgdzenie w taki sposob, aby medium przeptywato przez szczeline pomiarowa.
Podczas ustawiania spektrometru procesowego nalezy zwraca¢ uwage na pozycje

montazowg » B 13 oraz na oznaczenie wskazujgce kierunek montazu znajdujgce sie
na przytaczu > @ 7, B 14.

Pozycja montazowa na rurociagu

A
> 1 (BB)E

A0041393

5 Pozycja montazowa spektrometru procesowego i kierunek przeptywu medium (strzatki). Jednostka: m (ft)

Endress+Hauser 13



Montaz przyrzadu
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Zmiana kierunku przeptywu za elementami zaktécajgcymi profil przeptywu, takimi jak
kolana, moze powodowac turbulencje w medium.

Odlegtos¢ pomiedzy spektrometrem procesowym a kolanem rurociggu powinna wynosic co
najmniej 1 m (3,28 ft).

e

or [ B ]
\ B

-

(o)

A0037832

6 Dopuszczalne i niedopuszczalne pozycje montazowe na rurociggu
Najlepszym miejscem montazu jest pionowo wznoszacy sie odcinek rurociggu (poz. 1).

5.1.4  Oznaczenie wskazujgce kierunek montazu

—

A0041529
7 Oznaczenie wskazujqce kierunek montazu spektrometru

1 Okna optyczne
2 Szczelina pomiarowa
3 Oznaczenie wskazujqce kierunek montazu

Oznaczenia wskazujgce kierunek montazu sg umieszczone po obu stronach przytacza
procesowego.

» Wykorzystujgc to oznaczenie, nalezy ustawi¢ spektrometr w odpowiedniej pozycji
wzgledem kierunku przeptywu.

Endress+Hauser
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5.2 Montaz spektrometru procesowego

5.2.1 Uklad pomiarowy

Kompletny uktad pomiarowy zawiera co najmniej:

= Spektrometr procesowy CKI50

= Przetwornik pomiarowy Liquiline CM44P

= Przytgcze procesowe Varivent N DN50 - 125, gleboko$¢ zanurzenia 68 mm (2,7 in) (w
zakresie dostawy)

ﬂ Nalezy zapoznac sie ze specyfikacjg przytacza procesowego Varivent N DN50 - 125.

®

8 Przyktadowy uktad pomiarowy ze spektrometrem procesowym

Przetwornik pomiarowy Liquiline CM44P
Przewdd staty (15 m (49,2 ft))
Spektrometr procesowy CKI50

Przytqcze procesowe

_WN

5.2.2 Chlodzenie wodne

A0037842

9 Spektrometr procesowy
1 Przylgcza wody chtodzqcej

A0044153

15
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Urzadzenie posiada przylgcza procesowe do podtaczenia wody chiodzacej. Przytacza te
zapobiegajg przegrzaniu przyrzadu wskutek przeptywu ciepta w instalacji procesowej.

1. Sprawdzi¢, czy przytacze wody chtodzgcej spetnia odpowiednie wymagania > & 39.

2. W razie koniecznosci, podtgczy¢ wode chtodzgcg do spektrometru procesowego.

5.3 Kontrola po wykonaniu montazu

Urzadzenie jest gotowe do eksploatacji wylgcznie wtedy, gdy odpowiedz na wszystkie

nastepujgce pytania bedzie twierdzaca:

= Czy przyrzad lub przewdd nie sg uszkodzone?

= Czy pozycja montazowa jest odpowiednia?

= Czy spektrometr procesowy zostal zamontowany w przytaczu procesowym i nie wisi na
przewodzie pomiarowym?

= Czy wszystkie Sruby sg dokrecone?

Endress+Hauser
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Podtaczenie elektryczne
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6 Podlaczenie elektryczne

A\ OSTRZEZENIE

Urzadzenie jest pod napieciem!

Niewtasciwe podtgczenie moze spowodowac uszkodzenia ciata lub $mier¢!

» Podlaczenie elektryczne moze by¢ wykonywane wytgcznie przez wykwalifikowanego
elektryka.

» Elektryk instalator jest zobowigzany przeczyta¢ ze zrozumieniem niniejszg instrukeje
obstugi i przestrzega¢ zawartych w niej zalecen.

» Przed przystgpieniem do podtgczania nalezy sprawdzi¢, czy zaden z przewoddéw nie jest
podiaczony do Zrodta napiecia.

6.1 Podlgczenie przyrzadu

Dostepne sg nastepujgce opcje podtgczenia:
Za pomocg przewodu spektrometru procesowego z luznymi koncéwkami do zaciskéw
wejscia sygnatowego przetwornika (przewdd umocowany na state, luzne konicoéwki)

Sensor

A0041609

10  Podtqgczenie spektrometru procesowego do wejscia

Dtugosé przewodu wynosi 15 m (49,2 ft).

NOTYFIKACJA

Btedne podlaczenie przewodéw moze skutkowac niekontrolowanym przesytem

energii!

» Sprawdzi¢, czy przewody sg podtgczone do odpowiedniego wejscia przetwornika
pomiarowego.

6.1.1 Przylacze uziemienia

A PRZESTROGA

Btedne podlaczenie uziemienia

Niekontrolowane przeniesienie napiecia na obudowe przyrzadu!
» Prawidtowo podigczy¢ uziemienie do obudowy przyrzadu.

» Do podigczenia uziemienia stuzy wytgcznie gwint.

17
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AD053745

11  Pokrywa spektrometru procesowego

1 Przytqcze uziemienia

Jest to bezwzglednie wymagane w przypadku przyrzadéw z dopuszczeniem do stosowania
w strefach zagrozonych wybuchem - 11.

Przytacze uziemienia roboczego znajduje sie w pokrywie przyrzadu . Do tego celu stuzy
specjalny gwint M4 do ktérego mozna poditgczy¢ przewod uziemiajacy. Srednica przewodu
uziemiajacego powinna wynosi¢ co najmniej 4 mm? (0,16 in?). Przewod uziemiajgcy
nalezy podigczy¢ elektrycznie do pokrywy za pomocg koncéwki kablowe;j.

ﬂ Podtaczenie spektrometru procesowego do rury oznacza, ze mozna go podtgczy¢ do
niej takze elektrycznie.

Przytrzymadé konicoéwke oczkowa przy otworze poditgczenia uziemienia.

Wsuna¢ $rube przez otwor w koncowce oczkowej.

Dokreci¢ koncéwke oczkowg do obudowy.

Do dokrecenia $ruby uzy¢ klucza imbusowego.

= B B e

Podtaczy¢ przewod uziemiajgcy do koncowki oczkowej na pokrywie obudowy.
~ Podlaczenie uziemienia zostato wykonane.

Nie otwieraé dtawikow kablowych.

6.1.2  Podlaczenie ekranu przewodu
Przewody taczace przyrzadu musza by¢ ekranowane.
ﬂ Jesli to mozliwe, nalezy stosowac wytgcznie fabrycznie zarobione przewody.

Mozliwe srednice przewoddw: 4 ... 11 mm (0,16 ... 0,43 in)

Endress+Hauser
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Przyktadowy przewdd (moze byc¢ inny niz oryginalnie dostarczony przewdd)

o
®
0

R

12 Przewdd z zarobionymi

A0045763 AD045764

koricéwkami
o 13 Mocowanie przewodu w 14 Przewdd wcisniety do
1 Ekrlan.?)ewngtrzny (po zdjeciu obejmie uziemiajqcej obejmy uziemiajqcej
izolacji ) o
2 Zyly przewodu zakoriczone 4 Obejmauziemiajqca Ekran przewodu jest uziemiony za
tulejkami kablowymi pomocg obejmy uziemiajgcej

3 Plaszcz przewodu (izolacja)

Patrz wskazowki w rozdziale "Zapewnienie stopnia ochrony"

Odkreci¢ odpowiedni dtawik kablowy na spodzie obudowy.

Wyjac zaslepke.

Natozy¢ dtawik kablowy odpowiednig strong na koniec przewodu.

Wprowadzié przewdd przez dtawik kablowy do obudowy.

S B B

Poprowadzi¢ przewdd w obudowie w taki sposob, aby w miejscu odstonietego ekranu
znalazt sie on pod jedng z obejm kablowych, a zyly przewodu mozna bylo tatwo
poprowadzi¢ do gniazda podtgczeniowego w module elektroniki.

Whozy¢ przewod do obejmy kablowej.
Zamocowac przewdd w obejmie.

Podtgczy¢ zyty przewodu zgodnie ze schematem podigczen elektrycznych.

= B =

Dokreci¢ dtawik kablowy od zewnatrz.

6.2 Zapewnienie stopnia ochrony

Fabrycznie dostarczone urzgdzenie wymaga jedynie wykonania podtgczen mechanicznych i
elektrycznych opisanych w niniejszym dokumencie, niezbednych do uzytkowania zgodnego
Z przeznaczeniem.

» Przy wykonywaniu tych prac nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé.

Deklarowane dla przyrzadu typy ochrony (stopient ochrony (IP), ochrona przed porazeniem

pradem, odpornos¢ na zaktocenia EMC, ochrona przeciwwybuchowa ) nie bedg

gwarantowane m.in. w nastepujgcych przypadkach:

= Po zdemontowaniu pokryw

= Niedoktadnego dokrecenia dtawikéw kablowych (powinny by¢ dokrecone momentem
2 Nm (1,5 Ibf ft), aby gwarantowaly deklarowany stopien ochrony IP)

= Zastosowania przewodow o $rednicy nieodpowiedniej dla dostarczonych dtawikow
kablowych

= Nieodpowiednim zamocowaniu modutow

= Nieodpowiednie zabezpieczenie wyswietlacza (ryzyko przenikniecia wilgoci w skutek
niewlasciwego uszczelnienia)

= Poluzowane lub niedostatecznie dokrecone przewody / konicéwki przewodow

= Pozostawienie w obudowie niezaizolowanych zyt przewodow

Endress+Hauser 19
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6.3 Kontrola po wykonaniu podigczen elektrycznych

Stan urzadzenia i dane techniczne

Czynnos¢é

Czy spektrometr, armatura lub przewody nie sg
uszkodzone?

>

Przeprowadzi¢ kontrole wzrokows.

Podlaczenie elektryczne

Czynnos¢

Czy zamontowane przewody sg odpowiednio

>

Przeprowadzi¢ kontrole wzrokows.

zabezpieczenie przed nadmiernym zginaniem lub » Nie skrecac zyl przewodu.
odksztatceniem i nie sg skrecone?

Czy odizolowane cze$ci wszystkich zyt maja » Przeprowadzi¢ kontrole wzrokows.
wystarczajgcg dtugosé i sg wtasciwie umocowane w » Skontrolowac¢ zamocowanie w zaciskach
zaciskach? (delikatnie pociggajac).

Czy przewdd zasilajacy oraz przewody sygnatowe sg » Patrz schemat podtgczen przetwornika.
podiaczone zgodnie ze schematem?

Czy wszystkie zaciski $rubowe sg mocno dokrecone? » Dokreci¢ zaciski srubowe.

Czy wszystkie wprowadzenia przewodéw sa » Przeprowadzi¢ kontrole wzrokows.

zamontowane, dokrecone i szczelne?

Czy wszystkie wprowadzenia przewodéw sg
zamontowane od spodu lub z boku?

W przypadku wprowadzen przewodow
zlokalizowanych z boku:

>

Poprowadzi¢ przewody ze zwisem w dét, aby
mogta z nich sptywa¢ woda.

Endress+Hauser
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Uruchomienie

Endress+Hauser

7 Uruchomienie

7.1 Przygotowanie

» Aby zapewni¢ wysoka doktadno$¢ pomiaréw, nalezy przed uruchomieniem odczekac do
zakonczenia czasu przygotowania spektrometru procesowego do pracy: 25 °C (77 °F),
1013 hPa (15 psi), czas przygotowania do pracy: 5 godzin > B 38.

7.2 Sprawdzenie przed uruchomieniem

A\ OSTRZEZENIE

Wyciek medium procesowego

Ryzyko uszkodzenia ciata wskutek wysokiego ci$nienia, temperatury lub chemicznych
wiasnosci medium!

» Sprawdzic¢ szczelnosc przytaczy.

» Zakladac okulary i rekawice ochronne oraz odziez ochronna.

ﬂ Przed pierwszym uruchomieniem nalezy sprawdzi¢:
= Czy spektrometr zostat w sposéb wtasciwy zamontowany
» Czy podigczenie elektryczne jest poprawnie wykonane

21
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8 Obstuga

8.1 Dostosowanie przyrzadu do warunkéw procesu

8.1.1 Zapis widma referencyjnego
Podczas pomiaru referencyjnego nalezy utworzy¢ widmo referencyjne. Widmo
referencyjne jest wykorzystywane przy obliczaniu wszystkich kolejnych pomiaréw.

» Wykona¢ pomiar widma dla jednorodnego i przezroczystego medium (roztwor zerowy),
np. dla wody destylowane;j.

Szczegotowe informacje na temat ustawien przetwornika pomiarowego CM44P, patrz
instrukcja obstugi BAO1954C

8.1.2  Kalibracja

Kalibracja jednopunktowa

Odchytka miedzy warto$cig zmierzong przez czujnik a warto$cig uzyskang z pomiaru
laboratoryjnego jest za duza. Odchylke te mozna skorygowac za pomocg kalibracji
jednopunktowej.

A0039320

15  Zasada kalibracji jednopunktowej

Wartos¢ mierzona

Wartos¢ nominalna

Kalibracja fabryczna

Wartosc¢ uzyskana podczas kalibracji w punkcie pomiarowym danej aplikacji

ot X

1. Wybra¢ rekord danych.

2. Dla wartosci uzyskanej w pomiarze kalibracyjnym w mierzonym medium wprowadzi¢
warto$¢ nominalng uzyskang z pomiaru laboratoryjnego.

Kalibracja dwupunktowa

Odchytki wartosci zmierzonych w danej aplikacji mozna wyeliminowa¢, wykonujac
kalibracje w 2 réznych punktach zakresu pomiarowego, np. dla minimum i maksimum

Endress+Hauser
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zakresu. Ma to na celu zapewnienie maksymalnej doktadno$ci pomiaru w przedziale
pomiedzy minimalng a maksymalng wartos$cig zakresu.

A0039325

16  Zasada kalibracji 2-punktowej

[SAESERIR

Wartosé zmierzona

Warto$c¢ nominalna

Kalibracja fabryczna

Wartos¢ uzyskana podczas kalibracji w punkcie pomiarowym danej aplikacji

1. Wybrac rekord danych.

2.

Wybrac¢ 2 rézne punkty kalibracyjne dla danego medium i wprowadzi¢ odpowiednie
wartosci zadane.

Poza kalibrowanym zakresem warto$ci pomiarowe sg okreslane metodg ekstrapolacji
liniowej (linia szara).

Krzywa kalibracyjna musi wzrasta¢ monotonicznie.
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9 Diagnostyka, wykrywanie i usuwanie usterek

9.1 Ogo6lne wskazéwki diagnostyczne

Podczas lokalizacji i usuwania usterek nalezy rozpatrywac caty punkt pomiarowy,

obejmujacy:
» Przetwornik

= Podtaczenia elektryczne oraz przewody

= Spektrometr procesowy

Mozliwe przyczyny usterek wymieniono w tabeli ponizej, w pierwszej kolejnosci w
odniesieniu do spektrometru procesowego.

Objaw

Sprawdzenie

Rozwigzanie

Brak wyswietlanych
komunikatéw, brak reakcji
przyrzadu

Czy przetwornik jest podtgczony do
zasilania?

Czy podiaczenie urzadzenia zostato
wykonane prawidtowo?

= Czy na oknach optycznych wystepuje osad?

Czy zrédlo swiatta jest uszkodzone?

» Podlaczyc zasilanie.

» Podiaczy¢ odpowiednio
urzadzenie.

»  Oczysci¢ urzadzenie.

» Wymieni¢ lampe.

Zbyt wysokie lub zbyt niskie
wartosci pomiarowe

Czy na oknach optycznych wystepuje osad?
Czy wykonano kalibracje spektrometru?

» Oczysci¢ okna optyczne.
» Skalibrowa¢ przyrzad.

Duze wahania wartosci
pomiarowych

Czy odpowiednio wybrano miejsce montazu?

» Wybrac inne miejsce
montazu.

»  Wyregulowac filtr wartosci
mierzonej.

1. Zapoznac sie ze wskazéwkami diagnostycznymi zawartymi w instrukeji obstugi

przetwornika.

2. W razie koniecznos$ci sprawdzi¢ przetwornik pomiarowy.
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10 Konserwacja

A\ PRZESTROGA

Kwas lub medium

Ryzyko uszkodzenia ciata, zniszczenia odziezy i systemu!
» Naktadac rekawice i okulary ochronne.

» Usunac rozpryski z odziezy i innych przedmiotow.

» Czynnosci konserwacyjne nalezy wykonywac¢ w regularnych odstepach czasu.

Konserwacje nalezy planowa¢ z wyprzedzeniem i odnotowywac w ksigzce lub dzienniku
konserwacji.

Czestotliwos$¢ konserwacji zalezy przede wszystkim od:
= uktadu pomiarowego

s warunkow montazowych

= medium, w ktorym wykonywany jest pomiar

10.1 Czynnosci konserwacyjne

A\ OSTRZEZENIE

Wyciek medium

Ryzyko uszkodzenia ciata!

» Przed przystgpieniem do prac konserwacyjnych, upewni¢ sie, ze instalacja procesowa,
zbiornik i komora serwisowa sg w stanie bezcisnieniowym oraz sg oproznione i
wyptukane.

» Poniewaz urzadzenie moze zawiera¢ pozostatosci medium, przed rozpoczeciem prac
nalezy je doktadnie przeptukad.

A\ PRZESTROGA

Pozostatosci medium i wysokie temperatury

Ryzyko uszkodzenia ciatal!

» Podczas obchodzenia sie z czeSciami wchodzgcymi w kontakt z medium procesowym,
nalezy stosowac srodki ochrony przed pozostatosciami medium i wysokimi
temperaturami.

» Naktadac rekawice i okulary ochronne.

NOTYFIKACJA

Zanieczyszczenia na czesciach optycznych
» Czynnosci konserwacyjne wykonywac¢ w miejscu pozbawionym zanieczyszczen.

NOTYFIKACJA

Prace prowadzone sag niestarannie

Ryzyko uszkodzenia czesci optycznych!

» Prace konserwacyjne powinny by¢ prowadzone wytgcznie przez wykwalifikowanych
specjalistow.

NOTYFIKACJA

Wplyw na proces i sterowanie procesem

» Wykonujgc jakiekolwiek prace przy uktadzie, nalezy pamietaé o potencjalnym wplywie,
jaki moga one mie¢ na system sterowania procesem i sam proces.

» Zuwagi na wilasne bezpieczenistwo zawsze nalezy uzywac oryginalnych akcesoriow i
czesci. Oryginalne czesci zamienne zapewniajg dziatanie, doktadno$¢ i niezawodno$¢
przyrzadu po wykonaniu konserwacji.

Aby utatwi¢ wykonywanie czynnosci konserwacyjnych przy przyrzadzie nalezy:

= Zainstalowac przewod tak, aby byt tatwo dostepny.
® Zapewnic bezpieczne przechowywanie przyrzadu po demontazu.

Endress+Hauser 25



Konserwacja

Memosens Wave CKI50

26

Jest to bezwzglednie wymagane w przypadku przyrzadéw z dopuszczeniem do stosowania
w strefach zagrozonych wybuchem - 11.

ﬂ Do wykonania opisanych ponizej prac bedg potrzebne zestawy czesci zamiennych
Endress+Hauser. > B 36

10.1.1 Demontaz urzadzenia z instalacji procesowej
Metoda 1:

1. Odiaczyc¢ przewod od przetwornika.

2. Zdemontowa¢ urzadzenie wraz z przewodem z instalacji procesowej.

Metoda 2 (nie mozna odtgczy¢ przewodu):

Niezbedne narzedzia:

= Klucz imbusowy 3 mm (0,12 in)

= Klucz imbusowy 6 mm (0,24 in)

= Przyrzad do demontazu pokrywy (numer zamoéwieniowy zestawu: 71462057)

1. Zdjac ostone srub ze wszystkich srub na pokrywie.
2.

A0041847

17 Odkrecenie srub.

Kluczem imbusowym 3 mm (0,12 in) odkreci¢ §ruby mocujace.

Endress+Hauser
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A0044095

18  Pozycja przyrzqdu do demontazu

Umiesci¢ przyrzad do demontazu pokrywy na przyrzadzie.

A0044096

19  Pozycja przyrzqdu do demontazu

Kluczem imbusowym 6 mm (0,24 in), wkreci¢ sruby w gérng cze$¢ przyrzadu do
demontazu dwie $ruby, tak aby wystawaty o 20 mm (0,8 in).

Wkreca¢ dalej Sruby do momentu, az obudowa zostanie wypchnieta do goéry.
Zdja¢ obudowe spektrometru procesowego.

Jedna reka nacisng¢ spod pokrywy od wewnatrz na zewnatrz.

Zdja¢ pokrywe z obudowy.

Uzywajac dostarczonego w zestawie woreczka plastikowego, zabezpieczy¢ pokrywe i
przewod przed wilgocig wystepujgacg w miejscu montazu.

= B B

10. Wymontowa¢ modut elektroniki z glowicy pomiarowej.

11. Zakry¢ otwér w glowicy pomiarowej zaslepka, aby zapobiec przedostawaniu sie pytu.
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12. Zdemontowac urzadzenie z instalacji procesowe;.

= Dodatkowe prace konserwacyjne mozna teraz przeprowadzi¢ w bezpiecznym
miejscu.

Zalecana jest metoda 1 > B 26. Metoda 1 stwarza najmniejsze ryzyko
zanieczyszczenia elementow optycznych.

10.1.2 Montaz urzadzenia w instalacji procesowej

Jesli urzadzenie zostato otwarte metodg 2 > B 26, procedura montazu w instalacji
procesowej jest nastepujgca:

Przygotowanie

Niezbedne narzedzia:
Sciggacz z tworzywa sztucznego do O-ringéw

1. Wymieni¢ uszczelki powierzchniowe $rub.
2. Wymienié¢ O-ringi pokrywy i podstawy.

3. Nasmarowac nowe O-ringi.
4

Umie$ci¢ nasmarowany O-ring na rurze. Rura stuzy jako przyrzad pomocniczy do
montazu.

5. Zamontowac rure.

ﬂ Sprawdzi¢ czy O-ring nie jest zakleszczony.

6. Osadzi¢ O-ring w przeznaczonym do tego celu rowku.

Zamykanie pokrywy
Niezbedne narzedzia:
Klucz imbusowy 3 mm (0,12 in)

1. Najpierw nalezy obrécic¢ nieznacznie sruby mocujgce w kierunku przeciwnym do
wiasciwego.

- Sruby mocujgce "ztapig" gwint.

2. Kluczem imbusowym 3 mm (0,12 in) dokreci¢ §ruby réwnomiernie i na krzyz
momentem 1,5 Nm (1,1 Ibf ft).

3. Zatozyc¢ z powrotem ostony Srub.

10.1.3 Czyszczenie urzadzenia

» Spektrometr procesowy nalezy czysci¢ w reqularnych odstepach czasu jednoczesnie z
catym systemem.

10.1.4 Wymiana lampy

Prace te moze wykonywac wylgcznie serwis Endress+Hauser.

» Nalezy skontaktowac sie z biurem handlowym Endress+Hauser. > B 36
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10.1.5 Wymiana uszczelek

O-ring (FFKM) gltowicy pomiarowej

Zaleca sie wymiane O-ringu gtowicy pomiarowej raz w roku. Czestotliwo$¢ wymiany zalezy
od aplikacji.

Materiat FFKM jest odporny na media zwykle stosowane w przemysle spozywczym.

Dlatego czestotliwo$¢ konserwacji moze by¢ r6zna.

Niezbedne narzedzia:
& Uchwyt (numer zamowieniowy zestawu: 71462060)
L] S'ciqgacz z tworzywa sztucznego do O-ringow

1.

20  Ustawianie spektrometru procesowego w pozycji do konserwacji.

1 Glowica pomiarowa
2 Uchwyt
3 Otwdr uchwytu

Ustawi¢ zmontowany uchwyt otworem ku gorze.

Umiesci¢ urzadzenie w otworze.

A0041710

Ly

=

21  Spektrometr procesowy w pozycji do konserwacji

A0041711
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3. Sprawdzi¢, czy urzadzenie zostato pewnie osadzone.

Demontaz gltowicy pomiarowej z urzadzenia.

Niezbedne narzedzia:
= Klucz ptaski 8 mm
» Uchwyt (numer zamowieniowy zestawu: 71462060)

1.

A0041694

1 6 3Srub z tbem szesciokqgtnym M5x12

Kluczem plaskim odkreci¢ 6 srub z tbem sze$ciokgtnym.

2. Odfaczy¢ glowice pomiarowa od goérnej czesci urzadzenia.

AD041695

1 O-ring glowicy pomiarowej

Pociagna¢ gtowice pomiarowg w dot.
4. Zatozy¢ zotte nasadki ochronne na 2 tulejki optyczne.

5. Odlozy¢ urzadzenie (bez gtowicy pomiarowej) w bezpieczne miejsce.
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Zamocowanie przyrzadu do demontazu na gtowicy pomiarowej

Niezbedne narzedzia:

» Przyrzad do demontazu gtowicy pomiarowej (numer zaméwieniowy zestawu:
71462055)

# Klucz imbusowy 5 mm (0,2 in)

# Uchwyt (numer zamoéwieniowy zestawu: 71462060)

1. Odthudci¢ nasadke gtowicy pomiarowej przyrzadu uzywajac jednej z dostarczonych
Sciereczek do czyszczenia.

2. Sciereczkg odttusci¢ takze $rodek przyrzadu do demontazu gtowicy pomiarowe;.
Zatozy¢ przyrzad do demontazu na nasadke gtowicy pomiarowej > @ 22, & 31.

4. Kluczem imbusowym 5 mm (0,2 in) dokreci¢ 2 sruby imbusowe przyrzadu do
demontazu.

L~ Przyrzad do demontazu jest pewnie zamocowany na nasadce gtowicy

pomiarowej.
1
2 \
S,
/

y

<unnn

‘III

A0041726

22 Ustawianie glowicy pomiarowej na uchwycie

1 Przyrzqd do demontazu glowicy pomiarowej
2 2 $ruby imbusowe

Ustawianie glowicy pomiarowej w pozycji do konserwacji

Niezbedne narzedzia:

= Przyrzad do demontazu gtowicy pomiarowej (numer zaméwieniowy zestawu:
71462055)

= Uchwyt (numer zamoéwieniowy zestawu: 71462060)

= Klucz ptaski 8 mm (0,31 in), moment dokrecenia 6 Nm (4,4 1bf ft)

1. Umiesci¢ uchwyt na boku tak, aby wgtebienie w $ciance bocznej znajdowato sie u
gory> & 22 B 31.
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A0041734

23 Spodnia strona gtowicy pomiarowej
Od spodu gtowicy pomiarowej, w otwory potoZone naprzeciwko siebie, wkreci¢ 2
$ruby z tbem szesciokatnym.
3. Wsadzi¢ glowice pomiarowg z przyrzagdem do demontazu we wgtebienie uchwytu, tak
aby by srub zablokowaty sie w uchwycie.
Demontaz nasadki z gtlowicy pomiarowej.

Niezbedne narzedzia:

® Przyrzad do demontazu gtowicy pomiarowej (numer zaméwieniowy zestawu:
71462055)

= Klucz ptaski 19 mm (0,75 in)

1. Kluczem ptaskim 19 mm (0,75 in) uchwyci¢ przyrzad do demontazu.
2.

A0041729

Kluczem ptaskim 19 mm (0,75 in) odkreci¢ nasadke z gtowicy pomiarowe;j.

3. Zdemontowa¢ nasadke z glowicy pomiarowe;j.
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Wymiana O-ringu

Niezbedne narzedzia:
Sciggacz do O-ringow

1.

A0041730

1 Nasadka ochronna

2 O-ring

Natozy¢ nasadke ochronng na odstonietg gtowice pomiarows.
2. Ostroznie zdja¢ O-ring z glowicy pomiarowej.

Nasmarowac¢ nowy O-ring.

A0041731
1 Swiezo nasmarowany O-ring
Zatozy¢ Swiezo nasmarowany O-ring na nasadke ochronng i na gtowice pomiarowa.

5. Sprawdzi¢, czy O-ring zostat poprawnie osadzony.

Zamykanie gtowicy pomiarowej

Niezbedne narzedzia:

» Przyrzad do demontazu gltowicy pomiarowej (numer zaméwieniowy zestawu:
71462055)

# Uchwyt (numer zamoéwieniowy zestawu: 71462060)

» Klucz ptaski 19 mm (0,75 in), moment dokrecenia 10 Nm (7,38 1bf ft)

1. Ponownie zdemontowac nasadke ochronna.

2. Zatozy¢ nasadke na gtowice pomiarowa.
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Zatozy¢ przyrzad do demontazu na nasadke gtowicy pomiarowe;.

4. Kluczem ptaskim 19 mm (0,75 in) dokreci¢ nasadke glowicy pomiarowej momentem
obrotowym 10 Nm (7,38 Ibf ft).

Zdemontowa¢ przyrzad do demontazu z gtowicy pomiarowej.
6. Odkreci¢ dwie Sruby znajdujgce sie na spodzie gtowicy pomiarowej.

Zdemontowa¢ gtowice pomiarowg z uchwytu.

Montaz glowicy pomiarowej na urzagdzeniu

Niezbedne narzedzia:
s Uchwyt (numer zamoéwieniowy zestawu: 71462060)
= Klucz ptaski 8 mm (0,31 in), moment dokrecenia 6 Nm (4,4 1bf ft)

1. Sprawdzié, czy zielony O-ring (niesmarowany) znajduje sie w przeznaczonym do tego
celu rowku.

2. Zdja¢ zotte nasadki ochronne z tulejek optycznych.
3. Wsung¢ czujnik temperatury do otworu w gtowicy pomiarowe;j.

4. Umiesc tulejki nad odpowiednimi punktami gtowicy pomiarowe;.

ﬂ Upewnic sie, czy krotka tulejka znajduje sie od strony szczeliny pomiarowe;j.

Sprawdzi¢, czy przewod czujnika temperatury nie zostat zakleszczony.

A0041735

1 Czujnik temperatury

Zalozy¢ glowice pomiarowa na urzadzenie.

6. Dokreci¢ na krzyz sze$¢ srub z tbem szesciokgtnym 8 mm (0,3 in) momentem
6 Nm (4,4 1bf ft).

7. Oczysci¢ glowice pomiarowa i okna optyczne za pomoca $ciereczki do czyszczenia.

Uszczelka ksztalttowa (PEEK)

Konserwacja uszczelki okien (PEEK) nie jest konieczna, ale na zyczenie uzytkownika moze
by¢ wykonana u producenta.

Prace te moze wykonywac wytgcznie serwis Endress+Hauser. Nalezy skontaktowac sie w
dzialem handlowym Endress+Hauser. > B 36
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10.1.6 Wymiana glowicy pomiarowej

Aby maksymalnie skréci¢ czas przestoju podczas prac konserwacyjnych, gtowice
pomiarowg mozna wymieni¢. Zdemontowang gtowice mozna wysta¢ do Endress+Hauser
do regeneracji.

Prace te moze wykonywa¢ wytgcznie serwis Endress+Hauser. Nalezy skontaktowacé sie w
dzialem handlowym Endress+Hauser. > B 36
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11 Naprawa

11.1 Informacje ogélne

Prace naprawcze moga by¢ wykonywane wytacznie przez Endress+Hauser.

» Stosowanie tylko oryginalnych czesci zamiennych Endress+Hauser zapewnia
bezpieczenstwo i stabilng prace urzadzenia.

Szczegolowe informacje dotyczace czesci zamiennych sg dostepne na:
www.endress.com/device-viewer

11.2  Czesci zamienne

Identyfikator Kod zaméwieniowy
Zestaw dla CKI50, O-ring na gtowicy pomiarowej, FFKM 71462042
Zestaw glowicy pomiarowej 2 mm (0,08 in) do CKI50 71462045
Zestaw glowicy pomiarowej 5 mm (0,2 in) do CKI50 71462049
Zestaw glowicy pomiarowej 10 mm (0,4 in) do CKI50 71462051
Narzedzie do demontazu glowicy pomiarowej CKI50, 71462055
Narzedzie do demontazu pokrywy CKI50 71462057
Uchwyt czujnika do CKI50 71462060

Wykaz czesci zamiennych (‘Spare Part Finding Tool") do danego urzadzenia jest dostepny
w Internecie pod adresem:

www.products.endress.com/spareparts_consumables

11.3 Zwrot

Urzadzenie nalezy zwrdci¢ do naprawy, kalibracji fabrycznej lub gdy zaméwiono lub
dostarczono nieprawidtowe urzadzenie. Firma Endress+Hauser posiadajaca certyfikat ISO,
zgodnie z wymogami przepisow prawa, jest obowigzana przestrzega¢ okreslonych procedur
w przypadku zwrotu urzadzen, ktére wchodzity w kontakt z medium procesowym.

Aby zapewni¢ wymiane, bezpieczny i profesjonalny zwrot przyrzadu:

» Zapoznac sie z informacjami, procedurg i warunkami zwrotu urzgdzen na stronie:
www.endress.com/support/return-material.

11.4 Utylizacja

Urzadzenie zawiera podzespoty elektroniczne. Produkt nalezy zutylizowac, jako odpad
elektroniczny.

» Nalezy przestrzegac lokalnych przepiséw.

Endress+Hauser
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Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2012/19/UE w sprawie zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE), produkt ten jest oznakowany pokazanym
symbolem, aby do minimum ograniczy¢ utylizacje

zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego jako niesortowanych odpadéw
komunalnych. Produktu oznaczonego tym znakiem nie nalezy utylizowac jako
niesortowany odpad komunalny. Zamiast tego nalezy je zwréci¢ do producenta, ktory
podda je utylizacji w odpowiednich warunkach.
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12 Dane techniczne

12.1 Wielkosci wejsciowe

Zmienna mierzona

Model przestrzeni barw CIE L*a*b* !, kat obserwacji 2°, rodzaj swiatta D65, wg normy PN

ENISO 11664-4

CIE L*a*b* jest niezalezng od urzadzenia przestrzenig barw opisywang 3 parametrami
barw:
= L* - jasnosc¢
Zakres roboczy: 0...100
= a* - kolor od zielonego do czerwonego
Zakres roboczy: —150 ... 100
= b* - kolor od niebieskiego do zéttego
Zakres roboczy: —100 ... 150

Zakres pomiarowy

Zastosowanie Zakres roboczy
Zakres dtugosci fal lampy halogenowej 380 ... 830 nm
CIE L*a*b* L*=0..100
a* =-150...100
b*=-100...150
12.2 Parametry metrologiczne

Warunki odniesienia

Temperatura 25 °C (77 °F), ci$nienie 1013 hPa (15 psi), czas nagrzewania 5 godzin

Powtarzalnosé

Powtarzalnos$¢
Zakres roboczy Powtarzalnosé
L* 0...100
0
a* 150..100 <0.1% podanegol)zakresu
roboczego
b* -100...150

1) Mierzony zgodnie z normg PN-EN ISO 15839 z wykorzystaniem roztworéw barwnych w zakresie L*
60...100, a* -47...85; b* -44...98

Stabilno$¢ dtugoterminowa

Dryft 24-godzinny

Zakres roboczy Dryft 24-godzinny
L* 0...100
0,
a* 150..100 <0.03 % podaneg%zakresu
roboczego
b* -100...150

1) Mierzony zgodnie z normg PN-EN ISO 15839 z wykorzystaniem roztworéw barwnych w zakresie L*
60...100, a* -47...85; b* -44...98

1) L*a*b* zdefiniowany przez CIE (Miedzynarodowa Komisje do spraw O$wietlenia)
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Dzieki regularnym poréwnaniom z wartosciami referencyjnymi dryft mozna w znacznym
stopniu skompensowac.

12.3  Warunki pracy: sSrodowisko

Temperatura otoczenia

-20...45°C (-4 ... 113°F)

Wyswietlana temperatura moze znacznie odbiegac od temperatury medium ze wzgledu na
warunki otoczenia i wewnetrzne nagrzewanie sie spektrometru procesowego.

Temperatura sktadowania

-20...70°C (-4 ... 158°F)

Stopien ochrony

= [P 69
= NEMA 6P (stup wody o wysokosci 1,8 m (5,9 ft) przez 24 godziny, 1 mol/l1 KCl)

12.4  Warunki pracy: proces

Temperatura medium

-20...60°C (-4 ... 140 °F)
60 ... 140°C (140 ... 284 °F) z chtodzeniem wodnym

ﬂ W zalezno$ci od czasu pracy i temperatury otoczenia spektrometr procesowy powinien
by¢ chtodzony > B 39.

NOTYFIKACJA

Bez chlodzenia, w temperaturze medium 60 °C (140 °F) i wyzszej spektrometr

procesowy moze ulec trwatemu uszkodzeniu!

» Przy temperaturach medium 60 °C (140 °F) i wyzszych urzadzenie powinno by¢
odpowiednio chtodzone.

Cisnienie medium

0,5 ... 10 bar (7,3 ... 145 psi) (absolutne)

Przeptyw minimalny

Przeplyw minimalny
Minimalny przeptyw nie jest wymagany.

ﬂ Dla mediow tworzacych osady nalezy zapewni¢ odpowiednie mieszanie.

Izolacja termiczna

Endress+Hauser

Chlodzenie wodne
Zalecany przeptyw 101/h (2,64 gal/h)
Zalecana temperatura na wlocie 20°C (68 °F)
Cisnienie Maks. 2 bar (29 psi)
Przytacze Gwint zewnetrzny M6
Czynnik chtodzacy Woda

ﬂ Nie zaleca sie stosowania innych czynnikéw chtodzgcych niz woda.
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12.5 Budowa mechaniczna

Konstrukcja, wymiary

3 dlugosci szczelin pomiarowych:
= 2 mm (0,08 in)

= 5 mm (0,2 in)

= 10 mm (0,4 in)

Wymiary - Rozdziat "Montaz"

Masa Z przewodem o dtugosci 15 m (49,2 ft) z zaciskiem:
7,9 kg (17,4 1b)

Materiaty Materiaty wchodzace w kontakt z medium

Glowica pomiarowa: Stal k.o. 1.4404/AISI316L
Okno: Szafir
O-ringi: FFKM
Uszczelka ksztattowa: PEEK

Materiaty niewchodzace w kontakt z medium

Obudowa: Stal k.o. 1.4404/AISI316L

Przytacza procesowe

40

Varivent N DN50 - 125 gteboko$¢ zanurzenia 68 mm (2,7 in)

Endress+Hauser



Memosens Wave CKI50

Spis haset

Spis haset

A

Absorpcja promieniowania . . ... ... ... 9
B

Bezpieczenstwo produktu. . ............ ... ... .. 7
Budowa mechaniczna . .. .......... ... ... ... 40
C

Certyfikaty . ... ... ... 11
Czedcizamienne . .. ......... ... ... . ........ 36
Czyszezenie . ....... ... ... 28
D

Dane techniczne . ......... ... ... ... ... ... 38
Diagnostyka . ... ... ... 24
Dokumentacja uzupetniajgca . . . . ... ... ... 5
Dopuszczenia . . . . ..ot 11
I

Identyfikacja produktu . .. ....... ... ... 10
K

Kalibracja........ ... 22
Kalibracja dwupunktowa . .. .......... ... ... ... 22
Kalibracja jednopunktowa . .. .................. 22
Konserwacja . . . ..ooovoi e 25
Konstrukcja produktu . . ........ ... L 8
Kontrola po wykonaniumontazu . .. ............. 16
Kontrola po wykonaniu podigczen elektrycznych . ... 20
M

Montaz . ... ..o 13
Montazprzyrzadu . . ........ ... 12
N

Naprawa . . . ..o 36
0o

Obstuga . ....... ... 272
Odbiordostawy . . .. cooo i 10
Opisproduktu . ........... ... ... ... ... ... ... 8
Ostrzezenia . ............oiiii ... 4
Oznaczenie wskazujgce kierunek montazu . ... ... .. 14
P

Parametry metrologiczne . . . .. ...... ... .. ... 38
Podlagczenie elektryczne . .. ... ..o o oL 17
Pomiarreferencyjny . . . ... . . oL 22
Przeznaczenie . ....... ... .. ... .. . .. . ... 6
Przytacze uziemienia . .. ........ ... .. ... 17
S

Sprawdzenie przed uruchomieniem . ............. 21
Stopienochrony . .......... ... ... ... ... ..., 19
Symbole. ... ... ... .. 4

Endress+Hauser

T

Tabliczka znamionowa . . . .................... 10
U

Uklad pomiarowy . . ........ ... 15
Uruchomienie . ........ ... ... . . . . ... . 21
Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem . . .. ........ 6
A\

Warunkimontazu . . ......... ... ... ... 12
Warunki pracy: proces . . . ... 39
Warunki pracy: srodowisko . . . ......... ... ... 39
Wielkosci wejSciowe . .. ... .. L L 38
Wykrywanie i usuwanie usterek . . .......... ... .. 24
Wymiana gtowicy pomiarowej . ... .............. 35
Wymianalampy . ...... ... . ... .. L. 28
Wymianauszezelek . . ........ ... L 29
Wymiary . ... ..o 12
yA

Zakresdostawy . . ....... ... 11
Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa . .. ............ 6
Zalecenia montazowe . .. .. ... .. 12
Zasada pOmiart . . . ..ot 8
ZWIOT . oot 36

41









71629641

www.addresses.endress.com

Endress+Hauser £71)

People for Process Automation



	Spis treści
	1 Informacje o niniejszym dokumencie
	1.1 Ostrzeżenia
	1.2 Symbole
	1.3 Piktogramy na przyrządzie
	1.4 Dokumentacja uzupełniająca

	2 Podstawowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
	2.1 Wymagania dotyczące personelu
	2.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
	2.3 Bezpieczeństwo pracy
	2.4 Bezpieczeństwo eksploatacji
	2.5 Bezpieczeństwo produktu
	2.5.1 Najnowocześniejsza technologia


	3 Opis produktu
	3.1 Konstrukcja produktu
	3.2 Zasada pomiaru
	3.2.1 Absorpcja promieniowania


	4 Odbiór dostawy i identyfikacja produktu
	4.1 Odbiór dostawy
	4.2 Identyfikacja produktu
	4.2.1 Tabliczka znamionowa
	4.2.2 Identyfikacja produktu

	4.3 Zakres dostawy
	4.4 Certyfikaty i dopuszczenia

	5 Montaż przyrządu
	5.1 Zalecenia montażowe
	5.1.1 Wymiary
	5.1.2 Wskazówki montażowe
	5.1.3 Pozycja montażowa
	5.1.4 Oznaczenie wskazujące kierunek montażu

	5.2 Montaż spektrometru procesowego
	5.2.1 Układ pomiarowy
	5.2.2 Chłodzenie wodne

	5.3 Kontrola po wykonaniu montażu

	6 Podłączenie elektryczne
	6.1 Podłączenie przyrządu
	6.1.1 Przyłącze uziemienia
	6.1.2 Podłączenie ekranu przewodu

	6.2 Zapewnienie stopnia ochrony
	6.3 Kontrola po wykonaniu podłączeń elektrycznych

	7 Uruchomienie
	7.1 Przygotowanie
	7.2 Sprawdzenie przed uruchomieniem

	8 Obsługa
	8.1 Dostosowanie przyrządu do warunków procesu
	8.1.1 Zapis widma referencyjnego
	8.1.2 Kalibracja


	9 Diagnostyka, wykrywanie i usuwanie usterek
	9.1 Ogólne wskazówki diagnostyczne

	10 Konserwacja
	10.1 Czynności konserwacyjne
	10.1.1 Demontaż urządzenia z instalacji procesowej
	10.1.2 Montaż urządzenia w instalacji procesowej
	10.1.3 Czyszczenie urządzenia
	10.1.4 Wymiana lampy
	10.1.5 Wymiana uszczelek
	10.1.6 Wymiana głowicy pomiarowej


	11 Naprawa
	11.1 Informacje ogólne
	11.2 Części zamienne
	11.3 Zwrot
	11.4 Utylizacja

	12 Dane techniczne
	12.1 Wielkości wejściowe
	Zmienna mierzona
	Zakres pomiarowy

	12.2 Parametry metrologiczne
	Warunki odniesienia
	Powtarzalność
	Stabilność długoterminowa

	12.3 Warunki pracy: środowisko
	Temperatura otoczenia
	Temperatura składowania
	Stopień ochrony

	12.4 Warunki pracy: proces
	Temperatura medium
	Ciśnienie medium
	Przepływ minimalny
	Izolacja termiczna

	12.5 Budowa mechaniczna
	Konstrukcja, wymiary
	Wymiary
	Masa
	Materiały
	Przyłącza procesowe


	Spis haseł

